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Abstract (de)
Die Offenbarung betrifft eine Vakuumpumpe mit einem Stator, zwei in dem Stator angeordneten, Gber einen Antrieb drehbar angetriebene
Wellen, bei der die wenigstens eine Welle in axialer Richtung wenigstens eine ringférmige oder kreisférmige Flache aufweist, und bei der der
ringférmigen oder kreisférmigen Flache in axialer Richtung gegentiberliegend am Stator wenigstens ein Bremselement angeordnet ist, oder bei
der zwischen einem Kolben oder Schraube und einer Innenseite des Gehauses oder eines Stators wenigstens ein Sensor und/oder wenigstens
ein Anschlagelement angeordnet ist. Die Offenbarung betrifft dariiber hinaus ein Verfahren zur Detektion von Kontakten zwischen einem Rotor und
einem Stator einer Vakuumpumpe.
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